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REIVINDICACIONES

1. Un revestimiento Optico antirreflejante, antiestatico caracterizado porque
comprende:

una primera capa (16, 20) de una forma de 6xido de un indice refractivo alto,
transparente, dieléctrico, de un primer material;

una capa (18, 22) de una forma de o6xido de un indice refractivo bajo,
transparente, dieléctrico, de un segundo material; y

una capa eléctricamente conductora (26) formada de ya sea una forma no
oxidada del primer material o una forma no oxidada del segundo material interpuesta
entre la primera capa y la segunda capa.

2. El revestimiento 6ptico de conformidad con la reivindicacion 1, caracterizado
porque la forma de 6xido de indice refractivo alto, transparente, dieléctrico, del primer
material es diéxido de circonio.

3. El revestimiento 6ptico de conformidad con la reivindicacion 1, caracterizado
porque la forma de 6xido de indice refractivo bajo, transparente, dieléctrico, del segundo
material es diéxido de silicio.

4. El revestimiento 6ptico de conformidad con la reivindicacion 1, caracterizado
porque el primer material es un metal de transicion.

5. El revestimiento 6ptico de conformidad con la reivindicacion 1, caracterizado
porque el primer material es circonio.

0. El revestimiento 6ptico de conformidad con la reivindicacion 1, caracterizado
ademas porque comprende una capa adhesiva (14) formada de ya sea una forma de 6xido
de indice refractivo alto, transparente, dieléctrico, del primer material o una forma de

oxido de indice refractivo bajo, transparente, dieléctrico, del segundo material.
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7. El revestimiento 6ptico de conformidad con la reivindicaciéon 1, caracterizado
porque la capa eléctricamente conductora (26) tiene un espesor en el margen de 1 a 10
nanometros.

8. El revestimiento 6ptico de conformidad con la reivindicaciéon 1, caracterizado
porque el revestimiento 6ptico comprende cinco capas.

9. El revestimiento 6ptico de conformidad con la reivindicacion 1, caracterizado
porque el revestimiento optico tiene una transmitancia de 95 por ciento.

10. Unos lentes Opticos antirreflejantes, antiestaticos caracterizados porque
comprenden:

un lente 6ptico (12);

una capa (16, 20) de una forma de 6xido transparente, dieléctrico, de un metal
de transicion aplicado sobre una superficie del lente 6ptico (12);

una capa (18, 22) de una forma de 6xido transparente, dieléctrico, de un
metaloide aplicado sobre la superficie del lente 6ptico; y

una capa eléctricamente conductora (26) de ya sea una forma no oxidada del
metal de transiciéon o una forma no oxidada del metaloide aplicada sobre la capa (18, 22)
de la forma de 6xido transparente, dieléctrico, del metaloide.

11. Los lentes 6pticos de conformidad con la reivindicacién 10, caracterizados

porque el lente éptico es una resina de moldeo.

12. Los lentes 6pticos de conformidad con la reivindicacion 10, caracterizados
porque el metal de transicion es circonio.

13. Un método para formar un revestimiento optico antirreflejante, antiestatico
caracterizado porque comprende:

formar una capa (16, 20) de una forma de 6xido de un indice refractivo alto,

transparente, dieléctrico, de un primer material;
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formar una capa (18, 22) de una forma de 6xido de un indice refractivo bajo,
transparente, dieléctrico, de un segundo material; y

formar una capa (26) de una forma no oxidada eléctricamente conductora de ya
sea el primer material o el segundo material;

en donde la capa (16, 20) de una forma de 6xido de un indice refractivo alto,
transparente, dieléctrico, del primer material se forma directamente sobre la capa (26) de
la forma no oxidada eléctricamente conductora de ya sea el primer material o el segundo
material y la capa (18, 22) de una forma de o6xido de un indice refractivo bajo,
transparente, dieléctrico, del segundo material se forma directamente sobre la capa de
una forma de 6xido de un indice refractivo alto, transparente, dieléctrico, del primer
material;

en donde dicha formacién comprende formar dichas capas mediante deposicion
tisica de vapor.

14. El método de conformidad con la reivindicacion 13, caracterizado ademas
porque comprende la etapa de aplicar una capa adhesiva (14) formada de ya sea el primer
material o el segundo material directamente en una superficie de un lente 6ptico.

15. El método de conformidad con la reivindicacion 13, caracterizado ademas
porque comprende la etapa de formar al menos un total de cinco capas.

16. El método de conformidad con la reivindicacion 13, caracterizado porque la
etapa para formar la capa (26) de una forma no oxidada eléctricamente conductora de ya
sea el primer material o el segundo material comprende formar una capa de silicio.

17. El método de conformidad con la reivindicacion 13, caracterizado porque el
paso para formar la capa (26) de una forma no oxidada eléctricamente conductora de ya

sea el primer material o el segundo material comprende formar una capa de circonio.
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18. El método de conformidad con la reivindicacion 13, caracterizado porque la
etapa para formar la capa (26) de una forma no oxidada eléctricamente conductora de ya

sea el primer material o el segundo material comprende formar una capa que tiene un

espesor en el margen de 1 a 10 nanémetros.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA' Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re:  Expediente No. NC2017/0007226
Solicitud de patente de Invencién a nombre de VISION EASE, LP

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 3, obrando como apoderada de la sociedad
solicitante VISION EASE, LP, en respuesta al oficio No. 10682 notificado por fijacién
en lista el 26 de julio de 2017, relacionado con el resultado de examen de forma, y de
acuerdo a la solicitud radicada el 25 de septiembre de 2017 solicitando prorroga de dos
meses para responder el presente oficio, me permito presentar la siguiente informacién:

1. En relaciéon con las objeciones a las reivindicaciones, me permito informar lo

siguiente:

Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decisién 486 al solicitante
para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del tramite, presento junto
con este memorial, un nuevo pliego reivindicatorio que comprende dieciocho (18)
reivindicaciones, en donde unicamente se realizaron modificaciones por concepto de

claridad, en un esfuerzo por acelerar el tramite.

2. Petitorio

Con respecto a dicha objecion, se le informa al presente Despacho que el error en la
direccion del solicitante fue generado por el sistema SIPI en el momento de realizar la
presentacion de la solicitud. Se adjunta el nuevo formulario de presentaciéon donde se
evidencia la correccién por parte de la oficina de patentes, ya que el error se generd en el
sistema al momento de tomar la informacion de la WIPO. Por tanto, se supera dicha

objecion.
3. Claridad

El articulo 30 de la Decision 486 de la Comunidad Andina establece:

Articulo 30.- Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcion.

3.1  Se modificé la reivindicacién 1 incluyendo las caracteristicas de las antiguas

reivindicaciones 2 y 3 con el fin de definir mas claramente el revestimiento reclamado.
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3.2 Respecto ala objecion realizada alos supuestos “términos generales”, 1a solicitante
desea manifestar respetuosamente que dicha objecién es confusa respecto a varios de los
términos presentados en las reivindicaciones, por ejemplo, “primera capa”, “segunda capa”,
“apa conductora” y “capa adhesiva”, indican cada una simplemente una capa diferente del
sistema de revestimiento reclamado. En ausencia de diferenciacion de las mualtiples capas
del revestimiento reclamado, no esta claro como el seflor examinador espera
razonablemente que se describa un recubrimiento de varias capas.

Ademas, con respecto a los términos “wetal de transicion”, “metaloide”y “forma de dxido”, son
términos técnicos claramente bien conocidos en el campo técnico de la dptica que se
podrian interpretar razonablemente como limitantes de los materiales a partir de los

cuales se forman las capas de revestimiento reclamadas.

3.3  Con respecto a las objeciones a los términos supuestamente “relativos y/ o imprecisos”
de las reivindicaciones, una vez mas, consideramos que esta objecién es confusa al menos
por la razén de que la mayoria de los términos denotados son bien conocidos en el campo
técnico de la 6ptica y podrian interpretarse razonablemente por aquellos expertos en las
artes oOpticas como limitante de la invencién reclamada. Por ejemplo, los indices de
refraccion alto, bajo y medio de recitaciones son términos técnicos bien conocidos y
entendidos en las artes Opticas. No obstante, el solicitante define dichos términos en la
descripciéon de la presente solicitud. Incluso con una comprensiéon baja de los
recubrimientos opticos antirreflejantes entenderia que estos términos definfan intervalos
de indice de refraccion que son comprendidos de manera uniforme y se usan en la técnica
para describir los diversos materiales empleados para formar las capas de revestimientos

basados en interferencia.

3.4  Se eliminaron los términos ‘pluralidad” vy “aproximadamente” del capitulo

reivindicatorio.

3.5  En relacién a la objecién a las reivindicaciones 1 y 12 por no definir el producto
reclamado, la solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo ya no es
posible definir un producto por secuencia de pasos como el sefior examinador indic6 en
la Accion Oficial que se contesta. En este sentido, se desea confirmar que el producto
reclamado estd definido adecuadamente por las caracteristicas tangibles descritas en
dichas reivindicaciones. Por tanto, se solicita amablemente sea retirada dicha objecion.

3.6 Se modifico la antigua reivindicacion 15 (nueva reivindicacion 13) con el fin de
definir mas claramente el método reclamado y asi superar las objeciones del sefior

examinador.

3.7 Se elimind la expresion “o” del capitulo reivindicatorio con el fin de limitar el

alcance de las reivindicaciones y dar claridad a la invencion reclamada.

3.8 Se elimind la reivindicacién 18.
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De esta manera, se considera que se ha respondido a las observaciones hechas por el
sefior Examinador en este respecto, por tanto, se superan las objeciones planteadas y en
consecuencia, el nuevo pliego reivindicatorio de la presente solicitud, cumple a cabalidad
con este requisito.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el Oficio
No. 10682 solicito atentamente sea tenida en cuenta la informaciéon aqui presentada y
continuar con el tramite de la presente solicitud.

4. Anexo
e Nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 18 reivindicaciones.
e Nuevo formulario de presentacion.

Senor Director,

ALVQO
C.C 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co
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REIVINDICACIONES

1. Un revestimiento Optico antirreflejante, antiestatico caracterizado porque
comprende:

una primera capa (16, 20) de una forma de 6xido de un indice refractivo alto,
transparente, dieléctrico, de un primer material;

una capa (18, 22) de una forma de o6xido de un indice refractivo bajo,
transparente, dieléctrico, de un segundo material; y

una capa eléctricamente conductora (26) formada de ya sea una forma no
oxidada del primer material o una forma no oxidada del segundo material interpuesta
entre la primera capa y la segunda capa.

2. El revestimiento 6ptico de conformidad con la reivindicacion 1, caracterizado
porque la forma de 6xido de indice refractivo alto, transparente, dieléctrico, del primer
material es diéxido de circonio.

3. El revestimiento 6ptico de conformidad con la reivindicacion 1, caracterizado
porque la forma de 6xido de indice refractivo bajo, transparente, dieléctrico, del segundo
material es dioxido de silicio.

4. El revestimiento 6ptico de conformidad con la reivindicacién 1, caracterizado
porque el primer material es un metal de transicion.

5. El revestimiento 6ptico de conformidad con la reivindicacion 1, caracterizado
porque el primer material es circonio.

6. El revestimiento 6ptico de conformidad con la reivindicacién 1, caracterizado
ademas porque comprende una capa adhesiva (14) formada de ya sea una forma de 6xido
de indice refractivo alto, transparente, dieléctrico, del primer material o una forma de

oxido de indice refractivo bajo, transparente, dieléctrico, del segundo material.
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7. El revestimiento 6ptico de conformidad con la reivindicacién 1, caracterizado
porque la capa eléctricamente conductora (26) tiene un espesor en el margen de 1 a 10
nanometros.

8. El revestimiento 6ptico de conformidad con la reivindicacién 1, caracterizado
porque el revestimiento éptico comprende cinco capas.

9. El revestimiento 6ptico de conformidad con la reivindicacion 1, caracterizado
porque el revestimiento Optico tiene una transmitancia de 95 por ciento.

10. Unos lentes opticos antirreflejantes, antiestaticos caracterizados porque
comprenden:

un lente 6ptico (12);

una capa (16, 20) de una forma de 6xido transparente, dieléctrico, de un metal
de transicion aplicado sobre una superficie del lente 6ptico (12);

una capa (18, 22) de una forma de oxido transparente, dieléctrico, de un
metaloide aplicado sobre la superficie del lente 6ptico; y

una capa eléctricamente conductora (26) de ya sea una forma no oxidada del
metal de transiciéon o una forma no oxidada del metaloide aplicada sobre la capa (18, 22)
de la forma de 6xido transparente, dieléctrico, del metaloide.

11. Los lentes opticos de conformidad con la reivindicacion 10, caracterizados

porque el lente éptico es una resina de moldeo.

12. Los lentes 6pticos de conformidad con la reivindicacion 10, caracterizados
porque el metal de transicién es circonio.

13. Un método para formar un revestimiento 6ptico antirreflejante, antiestatico
caracterizado porque comprende:

formar una capa (16, 20) de una forma de 6xido de un indice refractivo alto,

transparente, dieléctrico, de un primer material;
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formar una capa (18, 22) de una forma de 6xido de un indice refractivo bajo,
transparente, dieléctrico, de un segundo material; y

formar una capa (26) de una forma no oxidada eléctricamente conductora de ya
sea el primer material o el segundo material;

en donde la capa (16, 20) de una forma de 6xido de un indice refractivo alto,
transparente, dieléctrico, del primer material se forma directamente sobre la capa (26) de
la forma no oxidada eléctricamente conductora de ya sea el primer material o el segundo
material y la capa (18, 22) de una forma de 6xido de un indice refractivo bajo,
transparente, dieléctrico, del segundo material se forma directamente sobre la capa de
una forma de 6xido de un indice refractivo alto, transparente, dieléctrico, del primer
material;

en donde dicha formacién comprende formar dichas capas mediante deposicion
fisica de vapor.

14. El método de conformidad con la reivindicacion 13, caracterizado ademas
porque comprende la etapa de aplicar una capa adhesiva (14) formada de ya sea el primer
material o el segundo material directamente en una superficie de un lente 6ptico.

15. El método de conformidad con la reivindicacién 13, caracterizado ademas
porque comprende la etapa de formar al menos un total de cinco capas.

16. El método de conformidad con la reivindicacién 13, caracterizado porque la
etapa para formar la capa (26) de una forma no oxidada eléctricamente conductora de ya
sea el primer material o el segundo material comprende formar una capa de silicio.

17. El método de conformidad con la reivindicacion 13, caracterizado porque el
paso para formar la capa (26) de una forma no oxidada eléctricamente conductora de ya

sea el primer material o el segundo material comprende formar una capa de circonio.
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18. El método de conformidad con la reivindicacién 13, caracterizado porque la
etapa para formar la capa (26) de una forma no oxidada eléctricamente conductora de ya

sea el primer material o el segundo material comprende formar una capa que tiene un

espesor en el margen de 1 a 10 nanémetros.
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